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Uktad instalacji do dezodoryzacji gazow odlotowych

Przedmiotem wynalazku jest uktad instalacji do dezodoryzacji gazéw odlotowych znajdujacy zastosowanie
zwtaszcza w celulozowniach siarczanowych.

Z artykutu W.F.Maksimowa i W.A.Buszmielewa pt: ,.Primienienije czernogo szczetoka dla utawliwanija
sierosodierzaszczich sojedinienij”, zamieszczonego w czasopi$mie ,,Bumazniaja Promyszlennost™ nr 12/1960 r.,
znany jest uktad instalacji do dezodoryzacji gazéw odlotowych sktadajacy si¢ z kolumny pianowej, do ktdrej
poprzez zesp6t kondensatoréw i oddzielaczy s podawane za pomoca wentylatoréw gazy odlotowe. Kolumna
pianowa jest potaczona z trzema zbiornikami. tworzac system cyrkulacji roztworu odprowadzanego z warnikéw
do regeneracji. Stopieri oczyszczania wszystkich sktadnikw gazowej mieszaniny przy uzyciu powyzszego uktadu
instalacji wynosi okoto 75% w przeliczeniu na ogélng siarke.

Wynalazek dotyczy uktadu instalacji do dezodoryzacji gazéw odlotowych zawierajgcego znane urzqdzema,
takie jak wymiennik ciepta, wymienniki masy, odkraplacz wspdtpracujacy z urzadzeniem przettaczajagcym gazy.
Istota wynalazku polega na tym, ze wymiennik ciepta, do ktérego doprowadza si¢ dezodoryzowane gazy odloto-
we, jest polgczony z zespotem co najmniej trzech wymiennikéw masy, przy czym jeden z nich stanowi kolumna
jonitowa.

Uktad instalacji wedtug wynalazku charakteryzuje si¢ duza efektywnoscia oczyszczania gazéw odloto-
wych. Efektywnos¢ oczyszczania gazéw odlotowych celulozowni siarczanowej ze zwiazkéw siarki, a w szczegél-
nosci z siarkowodoru i merkaptanéw, wynosi powyzéj 92%.

Przedmiot wynalazku jest objasniony w przykladzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia schemat
ideowy uktadu instalacji do dezodoryzacji gazéw odlotowych celulozowni siarczanowej.

. , Dezodoryzowane gazy odlotowe celulozowni siarczanowej sa podawane do wymiennika ciepla, wykonane-
g0 W postaci bezprzeponowej chtodnicy 1, gdzie ulegaja ochtodzeniu. Schtodzone gazy s3 nastgpnie doprowadza-
ne do pianowej kolumny 2, ktdrej zraszacz jest potaczony poprzez pompe 3 ze zbiornikiem 4 zawierajacym
roztwor kwasu siarkowego. W pianowej kolumnie 2 nast¢puje usuwanie z gaz6w oparéw terpentyny i mydet
zywicznych. Tak oczyszczone gazy s3 podawane poprzez odkraplacz 5 i wentylator 6 do drugiej pianowej kolum-
ny 7, anastegpnie do jonitowej, dwup6tkowej kolumny 8. Nad péikami jonitowej kolumny 8 sa umieszczone
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zraszacze, ktére sg potaczone poprzez pompe 9 ze zbiornikiem 10 zawierajacym czysty roztwdr wodorotlenku
sodowego. Na sitowych potkach jonitowej kolumny 8 sg umieszczone warstwy styrenowego, silnie zasadowego
anionitu, ktdry stanowi usieciowany dwuwinylobenzen zawierajacy czwartorzedowe, tréjmetylo-amoniowe gru-
py. Zraszacz pianowej kolumny 7 jest zasilany za posrednictwem pompy 11 odciekowym roztworem wodorotlen-
ku sodowego z jonitowej kolumny 8, gromadzgcym si¢ w zbiorniku 12. Wylot jonitowej kolumny 8 jest potaczo-
ny poprzez odkraplacz 13 i wentylator 14 z atmosfera. Roztwdr odciekowy pianowej kolumny 7 jest odprowa-
dzany do warnikéw lub wyparek. W pianowej kolumnie 7 nastgpuje wstepne oczyszczenie gazéw ze zwigzkow
siarki, natomiast w jonitowej kolumnie 8 usuwane sa pozostale zwiazki siarki, niezaabsorbowane w kolumnie 7.
W opisanym uktadzie instalacji oczyszczano gazy odlotowe celulozowni siarczanowej, stosujac wysokos¢ warstwy
anionitu 0,03 m, predkos¢ liniowa gazéw w jonitowej kolumnie 8 0,17 m/s i ggstosc zraszania szescioprocento-
wym roztworem wodorotlenku sodowego 1,55 +107* m?®/m? «s. Przy emisji siarki merkaptanowej powyzej
10 g/h uzyskano efektywnos$é oczyszczania okoto 99%.

Zastrzezenie patentowe

, Uktad instalacji do dezodoryzacji gazéw odlotowych, a zwtaszcza gazéw odlotowych celulozowni siarcza-

nowych, zawierajagcy wymienniki masy, wymiennik ciepta oraz co najmniej jeden odkraplacz potaczony z urza-
dzeniem przettaczajacym gazy, znamienny tym, ze wymiennik ciepta (1) jest potaczony z co najmniej
trzema wymiennikami masy (2, 7, 8), z ktérych jeden jest jonitowa kolumng (8).
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